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摘要(译)

通过选择性地只激活聚焦超声系统的超声换能器的特定区域，相对于诸
如磁共振系统参照系的参照系来校准聚焦超声系统的焦点，从而改变焦
点的形状。在校准过程的相继步骤中，使焦点形状在形状及位置方面选
择性地改变，同时移动焦点通过参照系的相继定位器。将完成校准过程
时操作超声系统所用的参数存储，作为相对于参照系精确定位超声系统
焦点的参数。
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